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摘要(译)

一种用于制造有机电致发光显示器的方法，所述有机电致发光显示器包
括多层结构，所述多层结构均形成在基板的有效区域中的相应一个像素
区域中并且各自由下电极，有机层和上电极形成，所述有机电致发光该
显示器具有电连接像素区域的公共电极，该方法包括以下步骤：形成与
公共电极电连接的保护电极和外周电极;形成多层结构;并进行涉及基板带
电的薄膜沉积处理。
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